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摘要(译)

提供一种制造有机发光显示装置的方法，其可以最小化对发光层的损
害，以及使用该方法制造的有机发光显示装置。该方法包括：准备包括
像素电极和像素限定层的背板，所述像素限定层比像素电极的上表面进
一步突出并且暴露像素电极的至少一部分;将激光诱导热成像（LITI）的
供体薄膜放置在背板上;用来自激光束的第一光照射供体膜的预定部分，
以将供体膜的预定部分处的转移层的一部分转移到背板;用第二光照射供
体膜和背板中的至少一个，所述第二光的输出比来自激光束的第一光的
输出弱;并从背板上拆下供体薄膜。
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